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	P-736
	用于微量滴定板的PInano®Z向显微镜扫描仪
	大通光孔径、低外形、带数字式控制器

	规格
	订购信息
	PD73Z2ROW /
	PInano® Z向压电陶瓷扫描仪系统 带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置奥林巴斯显微镜，220微米，带USB数字控制器的压阻式传感器

	PD73Z2COW /
	PInano® Z向压电陶瓷扫描仪系统 带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置奥林巴斯显微镜，220 微米，带USB数字控制器的电容传感器

	M-687.AP1
	用于显微镜载片和培养皿（用于带160 毫米 ×110 毫米通光孔径的PI平台）的通用支架

	P-736.WPO
	用于微量滴定板的支架，用于P-736.ZxOPInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

	P-736.PDO
	培养皿支架，35毫米培养皿，用于P-736.ZxOPInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

	P-736.SHO
	显微镜载片支架，用于P-736.ZxOPInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置奥林巴斯显微镜）

	P-736.ZRN2S
	PInano®Z向压电陶瓷扫描仪系统 带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置尼康显微镜，220 微米，带USB数字控制器的压阻式传感器

	P-736.ZCN2S
	PInano® Z向压电陶瓷扫描仪系统 带通光孔径，用于微量滴定板，用于倒置尼康显微镜，220微米，带USB数字控制器的电容传感器

	P-736.UHN
	用于显微镜载片和培养皿的通用支架，用于P-736.ZxN2PInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

	P-736.WPN
	微量滴定板的支架，用于P-736.ZxN2PInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

	P-736.PDN
	培养皿支架，35毫米培养皿，用于P-736.ZxN2PInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）

	P-736.SHN
	显微镜载片支架，用于P-736.ZxN2PInano® Z向压电扫描仪平台（用于带微量滴定板大孔径的倒置尼康显微镜）
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